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Elektronikproduktion MICRO-EPSILON

Mehr Prazision.







scanCONTROL 29xx
High-End Automationsscanner fir
hochprézise Profilmessungen
Miniaturisierung und gesteigerte Ferti-
gungsgeschwindigkeiten bei gleichzei-
tig steigender Wirtschaftlichkeit sind die
bestimmenden Faktoren in der Elektroni-
kindustrie. Qualitat, Funktion und Haptik
beim Endprodukt erfordern eine zuverlas-
sige Messung, Prifung und Inspektion in
allen Fertigungsstufen.

Inline-Messung von Spalt, Profil, Stufe, Winkel,

Modelle mit roter bzw. blauer Laserlinie

Messung auf zahlreichen Oberflachen,
auch spiegelnd und matt

Scanner mit hochster Auflésung weltweit auf nur
10 mm Laserlinie zur Erfassung kleinster Details

confocalDT 2471 HS
Konfokal-chromatische Sensoren
fur Abstands- und Dickenmessung

Kompakte, schnelle und integrierbare
Sensoren von Micro-Epsilon sorgen fur
héchste Zuverlassigkeit in nahezu allen
Bereichen, in denen hohe Préazision ge-
fordert wird — von der Maschineniberwa-
chung bis zur vollautomatischen Quali-
tatskontrolle am Endprodukt.

Passive Sensoren mit Messbereichen bis 30 mm,
auch vakuumtaugliche Sensorausfihrungen moglich

Nanometergenaue Abstandsmessung und einseitige
Dickenmessung von transparenten Materialien

Axialer Strahlengang mit kleinstem Lichtfleck

Schnellster Controller weltweit zur Uberwachung
dynamischer Prozesse

capaNCDT 6200
Kapazitives Mehrkanal-Messsystem
zur Uberwachung von Maschinenpositionen

BerUhrungslose Weg- und Abstandsmessung
mit Messbereichen von 0,05 bis 10 mm

Hohe Genauigkeit

Hohe Bandbreite fir dynamische Messungen

Ideal fir langzeitstabile Messungen

optoNCDT 1420
Kompakter Lasertriangulations-Wegsensor
fur schnelle und prazise Messungen

Berthrungslose Weg- und Abstandsmessung mit
groBen Messbereichen von 10 bis 500 mm

Hohe Genauigkeit

Hohe Messrate fir dynamische Messungen

Kompakte Bauform und einfach Installation

Kleiner Messfleck zur Erfassung kleinster Objekte



Leiterplattenhe
Bestlckung

optoNCDT Laser-Wegsensoren
Kleiner Messfleck
Hoéchste Genauigkeit in der
Sensorklasse
Hohe Messrate und Anpassung an
wechselnde Oberflachen
Kompakt, mit integriertem Controller
Roter / blauer Laser




Koplanaritat von IC-Pins

In Bestlckungs- und Létprozessen muss die Koplanaritat der Pins
erfasst werden um eine einwandfreie Lotqualitét sicherzustellen und
Ausfélle zu vermeiden.

Sensor: optoNCDT | scanCONTROL
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Anwesenheitskontrolle von elektronischen Bauteilen

Zur vollautomatischen Prifung der Anwesenheit von Bauteilen auf
Leiterplatten werden Laser-Triangulationssensoren eingesetzt. Dank
des kleinen Lichtflecks kdnnen kleinste Details zuverlassig erfasst
werden.

Sensor: optoNCDT-2DR

Messung der Durchbiegung von Leiterplatten
Um eine positionssichere Bestlickung zu erméglichen, werden groB-
formatige Leiterplatten auf Durchbiegung und Krimmung tberpruft.

Sensor: optoNCDT

Messung der Ritzgraben von Leiterplattennutzen

Ritzgraben werden in Leiterplatten eingepresst und dienen der spé-
teren Vereinzelung. Laser-Sensoren prufen die Tiefe der Ritzgraben,
die konstant sein muss, um eine sichere Trennung zu ermaéglichen.

Sensor: optoNCDT
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confocalDT %
Konfokale Sensoren fir Weg- : [ :
und Dickenmessung _ - ol [ O - /
Kleiner Messfleck s gy . P
Hohe Reproduzierbarkeit
Far dynamische Messungen




SpaltmaBe von Displayglasern und Dickenmessung

von mehrschichtigen transparenten Materialien

Wahrend der Zufahrung von Displays erfolgt eine schnelle und auto-
matische Dickenmessung. Die einzelnen Schichten eines Smartpho-
ne-Displayglases weisen leicht unterschiedliche Brechungsindizes
auf und kénnen mit nur einem konfokalen Sensor erfasst werden.

Sensor: confocalDT

Oberflacheninspektion von Displayglas
Die vollautomatische Defekterkennung von spiegelnden Oberfla-
chen erfolgt mit Deflektometriesystemen. Kleinste Einschliusse oder
Fehlstellen werden zuverlassig erkannt.

Sensor: reflect CONTROL

Erfassung der Montagetoleranz

Nach der Montage mussen die Toleranzen der einzelnen Bauteile
zueinander Uberprift werden, um eine durchgangige Qualitat Uber
alle Fertigungschargen zu erhalten.

Sensor: confocalDT

Erfassung der Kanten von Glasplatten

Bei der Eingangskontrolle von Glasplatten wird eine Qualitats-
prufung der Kanten durchgefuhrt. Blue-Laser-Scanner prifen die
Glasteile auf Defekte und Schadstellen im Mikrometerbereich.

Sensor: scanCONTROL BL



Inline-Qualitatsprufung

scanCONTROL
2D/3D Laser-Scanner
Hochauflésende Profiimessung
Kompakt mit integriertem Controller
Roter Laser und blauer Laser




Inspektion der Dichtungen

Wahrend der Montage werden die Abmessungen und der Monta-
gespalt der Dichtung Uberprift, damit weder Wasser noch Staub in
das Smartphone-Gehause eindringen konnen.

Sensor: scanCONTROL BL

Abmessungen kleinster mechanischer Strukturen

Wahrend der Zuftihrung von Bauteilen erfassen die Laser-Scanner
die Abmessungen von kleinsten Strukturen. Abweichungen im Mik-
rometerbereich werden mit Blue-Laser-Scannern zuverléssig erfasst.

Sensor: scanCONTROL BL

Autofokus-Messung von Kameras
Konfokale Sensoren erfassen die Abstan-
de zwischen den einzelnen Autofokus-Lin-
sen, um eine moglichst hohe Bildqualitat
der Kamera zu ermdglichen.

Sensor: confocalDT

Farbmessung von Bauteilen

Die exakte Farbe bei unterschiedlichen Chargen sicherzustellen ist
besonders bei glanzenden und gewolbten Oberflachen eine groBe
Herausforderung. Farbmesssysteme von Micro-Epsilon erfassen
die Farbe mit hdchster Genauigkeit.

Sensor: colorCONTROL ACS



Regelung
IN Fertigungsprozesse




Kleberaupen-Messung in Dosieranlagen E‘ﬁ

Nach dem Reflow-Létprozess wird an bestimmten Stellen Kleber
zum Schutz des Schaltkreises aufgetragen. Die Dicke der Klebe-
raupe ist ein entscheidender Faktor und wird mit Laser-Sensoren
zuverlassig Uberprft.

Sensor: optoNCDT 1420

Druckkopfpositionierung und Fokusregelung

Bei Druck- und Belichtungsprozessen ist die exakte Hohe des
Druckkopfes entscheidend fir die Qualitdt des Endprodukts. Die
schnelle Erfassung des Abstands gegen unterschiedliche Materi-
aloberflachen und die Kantenerfassung ermdéglichen die schnelle

Nachregelung.
Sensor: optoNCDT

Masken-Positionierung in der Lithografie

Im Lithografieprozess ist eine hochauflésende und langzeitstabile
Messung von Maschinenbewegungen erforderlich, um maximale
Prézision zu erzielen.

Sensor: capaNCDT

Messung des Warmeleitpasten-Auftrags

Beim vollautomatischen Auftrag von Warmeleitpasten ist die richtige
Dosierung ausschlaggebend fir die Funktion. Zu viel Warmeleitpas-
te verschlechtert den Warmewiderstand, zu wenig Paste fuhrt zur
thermischen Uberlastung. Die Hohe des Auftrags wird daher mit
Laser-Triangulationssensoren erfasst.

Sensor: optoNCDT



Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon

Sensoren und Systeme fur Weg, Abstand Sensoren und Messgerate fur Mess- und Prifanlagen fur Metallband,
und Position berthrungslose Temperaturmessung Kunststoff und Gummi

Optische Mikrometer, Lichtleiter, Sensoren zur Farberkennung, 3D Messtechnik zur dimensionellen
Mess- und Prufverstarker LED Analyser und Inline-Farbspektrometer Prifung und Oberflacheninspektion

Mehr Prazision.

Ob zur Qualitatssicherung, fir die vorausschauende Instandhaltung, die Prozess- MICRO-EPSILON MESSTECHNIK
und Maschinenitiberwachung, die Automation sowie fir Forschung und Entwicklung GmbH & Co. KG

— Sensoren von Micro-Epsilon tragen einen wesentlichen Teil zur Verbesserung von 94496 Ortenburg / Germany
Produkten und Prozessen bei. Die hochprazisen Sensoren und Messsysteme I6sen Tel. +49 85 42/168-0
Messaufgaben in allen wichtigen Industriebranchen — vom Maschinenbau tiber info@micro-epsilon.de

automatisierte Fertigungslinien bis zu integrierten OEM-L&sungen. www.micro-epsilon.de

Anderungen vorbehalten / Y9760603-A021049GKE



